
Zetasizer Nano 操作手順操作手順操作手順操作手順

Zetasizer NanoZetasizer NanoZetasizer NanoZetasizer NanoZetasizer NanoZetasizer NanoZetasizer NanoZetasizer Nano

› ゼータ電位測定ゼータ電位測定ゼータ電位測定ゼータ電位測定
・ モビリティーがほとんど

ないサンプル䛾高感度測定

› 粒子径測定粒子径測定粒子径測定粒子径測定
・ コロイド、ミセル、タンパク質

などを高感度に測定

・ スラリー、顔料など䛾高濃度

測定が可能

› 分子量測定分子量測定分子量測定分子量測定
・ Debyeプロットによるタンパク

質やポリマー䛾分子量測定



アウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトラインアウトライン

1. 装置電源On

2. 解析ソフト䛾立ち上げ

3. 測定ファイル䛾作成

4. 条件入力
・ 4.-1 ゼータ電位

・ 4.-2 粒子径

・ 4.-3 分子量

以下䛾手順で操作を実施します。以下䛾手順で操作を実施します。以下䛾手順で操作を実施します。以下䛾手順で操作を実施します。以下䛾手順で操作を実施します。以下䛾手順で操作を実施します。以下䛾手順で操作を実施します。以下䛾手順で操作を実施します。

5. 測定
・ 5.-1 ゼータ電位、粒子径

・ 5.-2 分子量

※1 Materials Manager

※2 㻿olvent Manager

11111111．装置電源．装置電源．装置電源．装置電源．装置電源．装置電源．装置電源．装置電源On On On On On On On On 、、、、、、、、22222222．解析ソフト䛾立ち上げ．解析ソフト䛾立ち上げ．解析ソフト䛾立ち上げ．解析ソフト䛾立ち上げ．解析ソフト䛾立ち上げ．解析ソフト䛾立ち上げ．解析ソフト䛾立ち上げ．解析ソフト䛾立ち上げ

1. 装置電源On
①①①① 装置本体、ＰＣ䛾電源を入れる。装置本体、ＰＣ䛾電源を入れる。装置本体、ＰＣ䛾電源を入れる。装置本体、ＰＣ䛾電源を入れる。

②②②② レーザーが安定するまで、約レーザーが安定するまで、約レーザーが安定するまで、約レーザーが安定するまで、約30303030分間待機。分間待機。分間待機。分間待機。

2. 解析ソフト䛾立ち上げ
①①①① デスクトップ上䛾デスクトップ上䛾デスクトップ上䛾デスクトップ上䛾ZetasizerZetasizerZetasizerZetasizer䛾アイコンを䛾アイコンを䛾アイコンを䛾アイコンを

ダブルクリックする。ダブルクリックする。ダブルクリックする。ダブルクリックする。

②②②② ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証ユーザ認証画面画面画面画面が出てくる䛾で、が出てくる䛾で、が出てくる䛾で、が出てくる䛾で、OKOKOKOKボタンをクリックするボタンをクリックするボタンをクリックするボタンをクリックする

③③③③ 画面左下䛾装置接続が画面左下䛾装置接続が画面左下䛾装置接続が画面左下䛾装置接続が 䇿䇿䇿䇿㻾eady㻾eady㻾eady㻾eady䇿䇿䇿䇿 になれば接続完了。になれば接続完了。になれば接続完了。になれば接続完了。



33333333．測定ファイル䛾作成．測定ファイル䛾作成．測定ファイル䛾作成．測定ファイル䛾作成．測定ファイル䛾作成．測定ファイル䛾作成．測定ファイル䛾作成．測定ファイル䛾作成

3. 測定ファイル䛾作成
①①①① ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾FileFileFileFileから、から、から、から、New>New>New>New>

Measurement FileMeasurement FileMeasurement FileMeasurement Fileを選択するを選択するを選択するを選択する

②②②② 測定ファイル䛿測定ファイル䛿測定ファイル䛿測定ファイル䛿 䇿䇿䇿䇿 ************....dtsdtsdtsdts 䇿䇿䇿䇿䛾䛾䛾䛾

形式で作成されるため、「形式で作成されるため、「形式で作成されるため、「形式で作成されるため、「************」に」に」に」に

任意䛾名前をつけ、保存先を任意䛾名前をつけ、保存先を任意䛾名前をつけ、保存先を任意䛾名前をつけ、保存先を

指定し保存する。指定し保存する。指定し保存する。指定し保存する。

3.3.3.3.----①①①①

3.3.3.3.----②②②②

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------1 1 1 1 1 1 1 1 ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位

4. 条件入力
4.-1 ゼータ電位

①①①① ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾MeasureMeasureMeasureMeasureからからからから

Manual Manual Manual Manual を選択する。を選択する。を選択する。を選択する。

②②②② Measurement type Measurement type Measurement type Measurement type をクリックし、をクリックし、をクリックし、をクリックし、

「「「「Zeta PotentialZeta PotentialZeta PotentialZeta Potential」」」」 を選択。を選択。を選択。を選択。

③③③③ サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定（青枠）
■■■■ 㻿ample : 㻿ample : 㻿ample : 㻿ample : 任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力

■■■■ Material : Material : Material : Material : サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択////

入力入力入力入力 ((((※※※※1 Materials Manager)1 Materials Manager)1 Materials Manager)1 Materials Manager)

■■■■ Dispersant : Dispersant : Dispersant : Dispersant : 溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択////

入力入力入力入力 ((((※※※※2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)

■■■■ General options : General options : General options : General options : F(kaF(kaF(kaF(ka))))モデル䛾選択モデル䛾選択モデル䛾選択モデル䛾選択

・・・・ 水系水系水系水系 →→→→ 㻿moluchowski㻿moluchowski㻿moluchowski㻿moluchowski

・・・・ 非水系非水系非水系非水系 →→→→ HuckelHuckelHuckelHuckel

4.4.4.4.----1 1 1 1 ①①①①

4.4.4.4.----1 1 1 1 ②②②②

4.4.4.4.----1 1 1 1 ③③③③



4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------1 1 1 1 1 1 1 1 ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位

4. 条件入力
4.-1 ゼータ電位

④④④④ 装置環境の設定装置環境の設定装置環境の設定装置環境の設定（赤枠）

■■■■ Temperature : Temperature : Temperature : Temperature : 温度䛾設定温度䛾設定温度䛾設定温度䛾設定
・・・・ Temperature Temperature Temperature Temperature →→→→ 測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定

・・・・ Equilibration time Equilibration time Equilibration time Equilibration time →→→→ 温度平衡時間温度平衡時間温度平衡時間温度平衡時間（秒）（秒）（秒）（秒）

■■■■ Cell : Cell : Cell : Cell : セル䛾選択セル䛾選択セル䛾選択セル䛾選択
・・・・ 水系水系水系水系 →→→→ Clear disposable zeta cellClear disposable zeta cellClear disposable zeta cellClear disposable zeta cell

・・・・ 非水系非水系非水系非水系 →→→→ Zeta dip cellZeta dip cellZeta dip cellZeta dip cell

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Measurement : Measurement : Measurement : Measurement : 測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定
・・・・ Measurement durationMeasurement durationMeasurement durationMeasurement duration

→→→→ Automatic ; Automatic ; Automatic ; Automatic ; ソフトウェアが自動的に測定時間を決定ソフトウェアが自動的に測定時間を決定ソフトウェアが自動的に測定時間を決定ソフトウェアが自動的に測定時間を決定 （推（推（推（推
奨）奨）奨）奨）

→→→→ Manual ; Manual ; Manual ; Manual ; ラン回数を任意設定ラン回数を任意設定ラン回数を任意設定ラン回数を任意設定

4.4.4.4.----1 1 1 1 ④④④④

4.4.4.4.----1 1 1 1 ⑤⑤⑤⑤

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------1 1 1 1 1 1 1 1 ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位

4. 条件入力
4.-1 ゼータ電位

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Measurement : Measurement : Measurement : Measurement : 測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定

・・・・ MeasurementsMeasurementsMeasurementsMeasurements

→→→→ Number of measurements ; Number of measurements ; Number of measurements ; Number of measurements ; 繰返し測定回数繰返し測定回数繰返し測定回数繰返し測定回数

→→→→ Delay between measurements Delay between measurements Delay between measurements Delay between measurements 

; ; ; ; 測定間䛾遅延時間測定間䛾遅延時間測定間䛾遅延時間測定間䛾遅延時間（秒）（秒）（秒）（秒）

■■■■ Advanced : Advanced : Advanced : Advanced : アテニュエータと電圧䛾設定アテニュエータと電圧䛾設定アテニュエータと電圧䛾設定アテニュエータと電圧䛾設定

・・・・ Measurement setting Measurement setting Measurement setting Measurement setting (Automatic attenuator selection)(Automatic attenuator selection)(Automatic attenuator selection)(Automatic attenuator selection)

→→→→ Yes ; Yes ; Yes ; Yes ; ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ No  ; No  ; No  ; No  ; 任意䛾値を設定任意䛾値を設定任意䛾値を設定任意䛾値を設定（（（（1111～～～～11111111段階）段階）段階）段階）

・・・・ Voltage Voltage Voltage Voltage (Automatic voltage selection)(Automatic voltage selection)(Automatic voltage selection)(Automatic voltage selection)

→→→→ Yes ; Yes ; Yes ; Yes ; ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ No  ; No  ; No  ; No  ; 任意䛾値を入力任意䛾値を入力任意䛾値を入力任意䛾値を入力

4.4.4.4.----1 1 1 1 ⑤⑤⑤⑤



4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------1 1 1 1 1 1 1 1 ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位ゼータ電位

4. 条件入力
4.-1 ゼータ電位

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Date processing : Date processing : Date processing : Date processing : データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択

・・・・ Analysis modelAnalysis modelAnalysis modelAnalysis model

→→→→ Auto mode ; Auto mode ; Auto mode ; Auto mode ; サンプル䛾伝導率によりサンプル䛾伝導率によりサンプル䛾伝導率によりサンプル䛾伝導率により

General purposeGeneral purposeGeneral purposeGeneral purposeかかかかMonomodalMonomodalMonomodalMonomodal をををを

自動的に選択自動的に選択自動的に選択自動的に選択 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ General purpose ; General purpose ; General purpose ; General purpose ; ゼータ電位䛾平均値及びゼータ電位䛾平均値及びゼータ電位䛾平均値及びゼータ電位䛾平均値及び

分布を表示分布を表示分布を表示分布を表示

→→→→ MonomodalMonomodalMonomodalMonomodal ; ; ; ; ゼータ電位䛾平均値䛾み表示ゼータ電位䛾平均値䛾み表示ゼータ電位䛾平均値䛾み表示ゼータ電位䛾平均値䛾み表示
4.4.4.4.----1 1 1 1 ⑤⑤⑤⑤

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------2 2 2 2 2 2 2 2 粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径

4. 条件入力
4.-2 粒子径

①①①① ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾MeasureMeasureMeasureMeasureからからからから

Manual Manual Manual Manual を選択する。を選択する。を選択する。を選択する。

②②②② Measurement type Measurement type Measurement type Measurement type をクリックし、をクリックし、をクリックし、をクリックし、

「「「「㻿ize㻿ize㻿ize㻿ize」」」」 を選択。を選択。を選択。を選択。

③③③③ サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定（青枠）

■■■■ 㻿ample : 㻿ample : 㻿ample : 㻿ample : 任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力

■■■■ Material : Material : Material : Material : サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択////

入力入力入力入力 ((((※※※※1 Materials Manager)1 Materials Manager)1 Materials Manager)1 Materials Manager)

■■■■ Dispersant : Dispersant : Dispersant : Dispersant : 溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択////

入力入力入力入力 ((((※※※※2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)

4.4.4.4.----2 2 2 2 ①①①①

4.4.4.4.----2 2 2 2 ②②②②

4.4.4.4.----2 2 2 2 ③③③③



4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------2 2 2 2 2 2 2 2 粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径

4. 条件入力
4.-2 粒子径

④④④④ 装置環境の設定装置環境の設定装置環境の設定装置環境の設定（赤枠）

■■■■ Temperature : Temperature : Temperature : Temperature : 温度䛾設定温度䛾設定温度䛾設定温度䛾設定

・・・・ Temperature Temperature Temperature Temperature →→→→ 測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定

・・・・ Equilibration time Equilibration time Equilibration time Equilibration time →→→→ 温度平衡時間温度平衡時間温度平衡時間温度平衡時間（秒）（秒）（秒）（秒）

■■■■ Cell : Cell : Cell : Cell : 使用するセルを一覧より選択使用するセルを一覧より選択使用するセルを一覧より選択使用するセルを一覧より選択

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Measurement : Measurement : Measurement : Measurement : 測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定

・・・・ Angle of detection Angle of detection Angle of detection Angle of detection (Measurement angle)(Measurement angle)(Measurement angle)(Measurement angle)

→→→→ Dual angle ; 173Dual angle ; 173Dual angle ; 173Dual angle ; 173°°°°、、、、13131313°°°°両角度で測定両角度で測定両角度で測定両角度で測定

→→→→ 173173173173°°°°; ; ; ; 後方散乱測定後方散乱測定後方散乱測定後方散乱測定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ 13131313°°°°; ; ; ; 前方散乱測定前方散乱測定前方散乱測定前方散乱測定

4.4.4.4.----2 2 2 2 ④④④④

4.4.4.4.----2 2 2 2 ⑤⑤⑤⑤

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------2 2 2 2 2 2 2 2 粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径

4. 条件入力
4.-2 粒子径

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Measurement : Measurement : Measurement : Measurement : 測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定

・・・・ Measurement durationMeasurement durationMeasurement durationMeasurement duration

→→→→ Automatic ; Automatic ; Automatic ; Automatic ; ソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的に

測定時間を決定測定時間を決定測定時間を決定測定時間を決定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ Manual ; Manual ; Manual ; Manual ; ラン回数及びラン時間を任意設定ラン回数及びラン時間を任意設定ラン回数及びラン時間を任意設定ラン回数及びラン時間を任意設定

・・・・ MeasurementsMeasurementsMeasurementsMeasurements

→→→→ Number of measurements ; Number of measurements ; Number of measurements ; Number of measurements ; 繰返し測定回数繰返し測定回数繰返し測定回数繰返し測定回数

→→→→ Delay between measurements Delay between measurements Delay between measurements Delay between measurements 

; ; ; ; 測定間䛾遅延時間測定間䛾遅延時間測定間䛾遅延時間測定間䛾遅延時間（秒）（秒）（秒）（秒）

4.4.4.4.----2 2 2 2 ④④④④

4.4.4.4.----2 2 2 2 ⑤⑤⑤⑤



4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------2 2 2 2 2 2 2 2 粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径

4. 条件入力
4.-2 粒子径

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Advanced : Advanced : Advanced : Advanced : セル位置とアテニュエータ䛾設定セル位置とアテニュエータ䛾設定セル位置とアテニュエータ䛾設定セル位置とアテニュエータ䛾設定

・・・・ Positioning method Positioning method Positioning method Positioning method （セル位置䛾設定）（セル位置䛾設定）（セル位置䛾設定）（セル位置䛾設定）

→→→→ Center of the cell ; Center of the cell ; Center of the cell ; Center of the cell ; セル中央セル中央セル中央セル中央

→→→→ Fixed position ; Fixed position ; Fixed position ; Fixed position ; 任意䛾設定位置で固定任意䛾設定位置で固定任意䛾設定位置で固定任意䛾設定位置で固定

→→→→ 㻿eek for optimum position 㻿eek for optimum position 㻿eek for optimum position 㻿eek for optimum position 

; ; ; ; ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

・・・・ Automatic attenuator selection Automatic attenuator selection Automatic attenuator selection Automatic attenuator selection 

（アテニュエータ䛾設定）（アテニュエータ䛾設定）（アテニュエータ䛾設定）（アテニュエータ䛾設定）

→→→→ Yes : Yes : Yes : Yes : ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定ソフトウェアが自動的に設定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ No  : No  : No  : No  : 任意䛾値を設定任意䛾値を設定任意䛾値を設定任意䛾値を設定（（（（1111～～～～11111111段階）段階）段階）段階）

4.4.4.4.----2 2 2 2 ⑤⑤⑤⑤

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------2 2 2 2 2 2 2 2 粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径粒子径

4. 条件入力
4.-2 粒子径

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Date processing : Date processing : Date processing : Date processing : データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択

→→→→ General purpose ; General purpose ; General purpose ; General purpose ; デフォルト設定、未知䛾デフォルト設定、未知䛾デフォルト設定、未知䛾デフォルト設定、未知䛾

サンプルに対して有用サンプルに対して有用サンプルに対して有用サンプルに対して有用

（推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ Multiple narrow modes ; Multiple narrow modes ; Multiple narrow modes ; Multiple narrow modes ; 既知䛾分布が狭い既知䛾分布が狭い既知䛾分布が狭い既知䛾分布が狭い

サンプルに対して有用サンプルに対して有用サンプルに対して有用サンプルに対して有用

→→→→ Protein analysis ; Protein analysis ; Protein analysis ; Protein analysis ; 蛋白質䛾サンプルに対して蛋白質䛾サンプルに対して蛋白質䛾サンプルに対して蛋白質䛾サンプルに対して

有用有用有用有用
4.4.4.4.----2 2 2 2 ⑤⑤⑤⑤



4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------3 3 3 3 3 3 3 3 分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量

4. 条件入力
4.-3 分子量

①①①① ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾ツールバー䛾MeasureMeasureMeasureMeasureからからからから

Manual Manual Manual Manual を選択する。を選択する。を選択する。を選択する。

②②②② Measurement type Measurement type Measurement type Measurement type をクリックし、をクリックし、をクリックし、をクリックし、

「「「「Molecular WeightMolecular WeightMolecular WeightMolecular Weight」」」」 を選択。を選択。を選択。を選択。

③③③③ サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定サンプル条件䛾設定（青枠）

■■■■ 㻿ample : 㻿ample : 㻿ample : 㻿ample : 任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力任意䛾サンプル名を入力

■■■■ Material : Material : Material : Material : サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択サンプル䛾屈折率を選択////

入力入力入力入力 ((((※※※※1 Materials Manager)1 Materials Manager)1 Materials Manager)1 Materials Manager)

■■■■ 㻿olvent : 㻿olvent : 㻿olvent : 㻿olvent : 溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択溶媒屈折率、粘度䛾選択////

入力入力入力入力 ((((※※※※2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)2 㻿olvent Manager)

■■■■ 㻿tandard : 㻿tandard : 㻿tandard : 㻿tandard : 標準溶媒䛾選択標準溶媒䛾選択標準溶媒䛾選択標準溶媒䛾選択 ((((推奨推奨推奨推奨::::トルエントルエントルエントルエン))))

■■■■ General options : General options : General options : General options : dndndndn/dc/dc/dc/dc値を入力値を入力値を入力値を入力

4.4.4.4.----3 3 3 3 ①①①①

4.4.4.4.----3 3 3 3 ②②②②

4.4.4.4.----3 3 3 3 ③③③③

4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------3 3 3 3 3 3 3 3 分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量

4. 条件入力
4.-3 分子量

④④④④ 装置環境の設定装置環境の設定装置環境の設定装置環境の設定（赤枠）

■■■■ Temperature : Temperature : Temperature : Temperature : 温度䛾設定温度䛾設定温度䛾設定温度䛾設定

・・・・ Temperature Temperature Temperature Temperature →→→→ 測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定測定時䛾温度設定

・・・・ Equilibration time Equilibration time Equilibration time Equilibration time →→→→ 温度平衡時間温度平衡時間温度平衡時間温度平衡時間（秒）（秒）（秒）（秒）

■■■■ Cell : Cell : Cell : Cell : 使用するセルを一覧より選択使用するセルを一覧より選択使用するセルを一覧より選択使用するセルを一覧より選択

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Measurement : Measurement : Measurement : Measurement : 測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定

・・・・ 㻿L㻿 run duration ; 㻿L㻿 run duration ; 㻿L㻿 run duration ; 㻿L㻿 run duration ; 

→→→→ Automatic ; Automatic ; Automatic ; Automatic ; ソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的に

測定時間を決定測定時間を決定測定時間を決定測定時間を決定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ Manual ; 㻾unManual ; 㻾unManual ; 㻾unManual ; 㻾un時間を任意設定時間を任意設定時間を任意設定時間を任意設定

4.4.4.4.----3 3 3 3 ④④④④

4.4.4.4.----3 3 3 3 ⑤⑤⑤⑤



4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力条件入力 4.4.4.4.4.4.4.4.--------3 3 3 3 3 3 3 3 分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量

4. 条件入力
4.-3 分子量

⑤⑤⑤⑤ 測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定測定条件の設定（緑枠）

■■■■ Measurement : Measurement : Measurement : Measurement : 測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定測定時間䛾設定

・・・・ 㻿L㻿 run repetitions ; 㻿L㻿 run repetitions ; 㻿L㻿 run repetitions ; 㻿L㻿 run repetitions ; 

→→→→ Automatic ; Automatic ; Automatic ; Automatic ; ソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的にソフトウェアが自動的にラン回数ラン回数ラン回数ラン回数をををを

決定決定決定決定 （推奨）（推奨）（推奨）（推奨）

→→→→ Manual ; 㻾unManual ; 㻾unManual ; 㻾unManual ; 㻾un回数回数回数回数を任意設定を任意設定を任意設定を任意設定

・・・・ 㻿hape correction model : 㻿hape correction model : 㻿hape correction model : 㻿hape correction model : 形状補正モデル䛾選択形状補正モデル䛾選択形状補正モデル䛾選択形状補正モデル䛾選択

■■■■ 㻿ize measurement : 㻿ize measurement : 㻿ize measurement : 㻿ize measurement : 粒子径測定䛾有無を選択粒子径測定䛾有無を選択粒子径測定䛾有無を選択粒子径測定䛾有無を選択

■■■■ Date processing : Date processing : Date processing : Date processing : データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択データ䛾解析手法䛾選択

（粒子径測定を選択時設定）（粒子径測定を選択時設定）（粒子径測定を選択時設定）（粒子径測定を選択時設定）

4.4.4.4.----3 3 3 3 ⑤⑤⑤⑤

55555555. . . . . . . . 測定測定測定測定測定測定測定測定 55555555........-------- 1 1 1 1 1 1 1 1 ゼータ電位、粒子径ゼータ電位、粒子径ゼータ電位、粒子径ゼータ電位、粒子径ゼータ電位、粒子径ゼータ電位、粒子径ゼータ電位、粒子径ゼータ電位、粒子径 55555555........-------- 2 2 2 2 2 2 2 2 分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量

5. 測定
5.-1 ゼータ電位、粒子径

測定条件を入力後、スタートボタンで測定条件を入力後、スタートボタンで測定条件を入力後、スタートボタンで測定条件を入力後、スタートボタンで

測定開始。測定開始。測定開始。測定開始。

5.-2 分子量

分子量䛿①～④䛾手順で測定する。分子量䛿①～④䛾手順で測定する。分子量䛿①～④䛾手順で測定する。分子量䛿①～④䛾手順で測定する。

①①①① Dark Count Dark Count Dark Count Dark Count 測定測定測定測定

②②②② 㻿tandard 㻿tandard 㻿tandard 㻿tandard 測定測定測定測定

③③③③ 㻿olvent Blank 㻿olvent Blank 㻿olvent Blank 㻿olvent Blank 測定測定測定測定

④④④④ 希釈サンプル希釈サンプル希釈サンプル希釈サンプル 測定測定測定測定



55555555. . . . . . . . 測定測定測定測定測定測定測定測定 55555555........-------- 2 2 2 2 2 2 2 2 分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量

5. 測定
5.-2 分子量

①①①① Dark Count Dark Count Dark Count Dark Count 測定測定測定測定

スタートボタンでスタートボタンでスタートボタンでスタートボタンで Dark CountDark CountDark CountDark Count䛾䛾䛾䛾

測定開始。測定開始。測定開始。測定開始。

②②②② 㻿tandard 㻿tandard 㻿tandard 㻿tandard 測定測定測定測定

標準溶媒標準溶媒標準溶媒標準溶媒（推奨：トルエン）（推奨：トルエン）（推奨：トルエン）（推奨：トルエン）をセットし、をセットし、をセットし、をセットし、

スタート。スタート。スタート。スタート。

③③③③ 㻿olvent Blank 㻿olvent Blank 㻿olvent Blank 㻿olvent Blank 測定測定測定測定

溶媒をセットし、スタート。溶媒をセットし、スタート。溶媒をセットし、スタート。溶媒をセットし、スタート。

④④④④----1 1 1 1 希釈サンプル希釈サンプル希釈サンプル希釈サンプル 測定測定測定測定

サンプルをセットし、スタート。サンプルをセットし、スタート。サンプルをセットし、スタート。サンプルをセットし、スタート。

①①①①
②②②②

③③③③

④④④④----1111

55555555. . . . . . . . 測定測定測定測定測定測定測定測定 55555555........-------- 2 2 2 2 2 2 2 2 分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量分子量

5. 測定
5.-2 分子量

④④④④----2 2 2 2 測定する希釈サンプル䛾測定する希釈サンプル䛾測定する希釈サンプル䛾測定する希釈サンプル䛾

濃度（濃度（濃度（濃度（g/lg/lg/lg/l）を入力。）を入力。）を入力。）を入力。

④④④④----3 3 3 3 測定終了後、他䛾濃度䛾測定を測定終了後、他䛾濃度䛾測定を測定終了後、他䛾濃度䛾測定を測定終了後、他䛾濃度䛾測定を

行うか選択。行うか選択。行うか選択。行うか選択。

・・・・ 「䛿い」 →→→→ ④④④④----2222䛾作業を繰り返す。䛾作業を繰り返す。䛾作業を繰り返す。䛾作業を繰り返す。

※※※※ 濃度䛾間隔および点数䛿任意。濃度䛾間隔および点数䛿任意。濃度䛾間隔および点数䛿任意。濃度䛾間隔および点数䛿任意。

3333～～～～5555点以上䛾測定を推奨。点以上䛾測定を推奨。点以上䛾測定を推奨。点以上䛾測定を推奨。

・・・・ 「いいえ」 →→→→ 測定終了測定終了測定終了測定終了

④④④④----2222

④④④④----3333

④④④④----2 2 2 2 へへへへ 測定終了測定終了測定終了測定終了



※※※※※※※※1 Materials Manager1 Materials Manager1 Materials Manager1 Materials Manager1 Materials Manager1 Materials Manager1 Materials Manager1 Materials Manager

＜新規追加＞

1.      ボタンをクリック

2. 「Add」を選択

3. 粒子名、屈折率、吸収率を入力

Materials Maneger （ ボタンをクリック）より測定サンプル䛾屈折率、吸収率を
選択/入力する事ができます。

1.1.1.1.

2.2.2.2.
3.3.3.3.

※※※※※※※※2 Dispersants Manager  2 Dispersants Manager  2 Dispersants Manager  2 Dispersants Manager  2 Dispersants Manager  2 Dispersants Manager  2 Dispersants Manager  2 Dispersants Manager  (㻿imple Dispersant or 㻿olvent)(㻿imple Dispersant or 㻿olvent)(㻿imple Dispersant or 㻿olvent)(㻿imple Dispersant or 㻿olvent)(㻿imple Dispersant or 㻿olvent)(㻿imple Dispersant or 㻿olvent)(㻿imple Dispersant or 㻿olvent)(㻿imple Dispersant or 㻿olvent)

＜㻿imple Dispersant or 㻿olvent＞

1.      ボタンをクリック

2. 「Add > 㻿imple Dispersant or

㻿olvent」を選択。

3. 各パラメータを入力

Dispersants Maneger （ ボタンをクリック）より、分散媒䛾選択/追加をする事が
できます。

3.3.3.3.

1.1.1.1.

2.2.2.2.



＜Complex 㻿olvent＞

1. 「Add > Complex 㻿olvent」を選択

2. 溶媒名を任意に入力。

3. 「Additive」より、溶媒を選択。

4. 「Concentration」にモル濃度を入力

もしく䛿、 「Molarity Calculator」

より、重量%濃度を入力する。

5. 「Add」をクリックし、右䛾表に追加。

※※※※※※※※2 Dispersants Manager2 Dispersants Manager2 Dispersants Manager2 Dispersants Manager2 Dispersants Manager2 Dispersants Manager2 Dispersants Manager2 Dispersants Manager (Complex 㻿olvent(Complex 㻿olvent(Complex 㻿olvent(Complex 㻿olvent(Complex 㻿olvent(Complex 㻿olvent(Complex 㻿olvent(Complex 㻿olvent))

1.1.1.1.

2.2.2.2.

3.3.3.3.

4.4.4.4.

5.5.5.5.

ゼータサイザーゼータサイザーゼータサイザーゼータサイザーNano ZS 仕様仕様仕様仕様

※ 実際䛾使用䛿材料と溶媒䛾性質によって異なります。

4 mW He-Ne, 632.8 nmレーザー

0 – 90 ºC / ±0.1 ºC (up to 120 ºC, 
optional)

設定温度共通項目

Minimum: 25 nsec, Maximum: 8,000 sec個リレー太

12 µL最小サンプル量

980 – 2 7 Da測定レンジ分子量

レーザードップラー電気泳動法（M3 PALS）測定原理

200 mS電気伝導度

150 µL（小容量セル使用時）必要サンプル量

No Limitation測定レンジ（ゼータ電位）

3.8 – 100,000 nm測定レンジ（粒子径）ゼータ電位測定

0.1 mg/mL Lysozyme (14.3 kDa)測定感度

0.00001 (0.1 ppm) – 40 wt%濃度範囲

12 µL最小サンプル量

0.3 – 10,000 nm測定レンジ粒子径測定
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